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Al2O3 코팅 진공부품의 공정영향평가
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현재 반도체 및 디스플레이의 진공부품을 방법으로Anodizing Al2O3 피막을 성장시켜 내약
품성 내마모성 내열성 그리고 높은 전기절연성을 특화시켜 사용하고 있다 이러한 코팅부품, , , .
의 성능평가 방법과 기준이 없어 적절한 교체시기를 파악하기 위한 코팅부품의 손상정도를
정량화 및 평가방법의 표준화를 구축하는 연구를 수행하였다.
본 연구에서는 이러한 소재의 특성평가를 위해 공정에서 사용 중 손상되어 교체된 샘플을
으로 표면형태를 관찰하고 누설전류 및 내전압 측정으로 시료의 전기적 특성을 측정하여SEM

손상 전 후의 변화를 분석하였다 또한 샘플의 화학기체와 플라즈마의 영향에 따른 코팅 막, .
형태 변화 및 전기적 특성의 변화를 세밀하게 알아보기 위하여 방법으로Anodizing Al2O3를
성장시킨 평가용 샘플을 만들어 실험하였다 부식실험은 가스를 발생시켜 분에서 시. HCl 10 2
간 까지 실시하여 시간의존성에 따른 부식정도를 알아봤으며 플라즈마 시스템 장비chamber
를 이용하여 표면처리를 실시하여 플라즈마 밀도에 따른 변화를 알아보았다 이러한 실험을.
통해 나타난 결과 코팅 막의 부식 및 크랙이 발생하는 것을 확인 할 수 있었고 플라즈마 처리
후 코팅 막에 크랙이 발생되는 것을 확인하였다 부식처리와 플라즈마 처리 모두 코팅 막의.
손상과 전기적 특성의 감소를 보였으나 플라즈마 처리보다 부식처리 후 표면 형태 및 전기적
특성변화가 더욱 커지는 것을 확인할 수 있었다.
이러한 결과를 이용하여 진공공정에서 사용되는 부품의 손상정도를 정량화 하고 평가방법
을 표준화 하여 공정 중 실시간으로 부품의 성능평가가 가능할 것으로 보인다.




